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В настоящий момент получение тонкоплёночных оксидных наноструктур является актуальной задачей. Тренд на получение тонких полупроводниковых плёнок вызван, в том числе, повышенными механическими и функциональными характеристиками по сравнению с толстоплёночными материалами. Для нанесения покрытий с заданной геометрий, разрешением и контролируемой толщиной слоёв различными научными группами было использовано множество подходов, в том числе печатные технологии. Наиболее востребованными с точки зрения функциональных свойств покрытий, а также комплекса возможностей оборудования, являются методы трафаретной (screen printing), глубокой (gravure printing) и струйной печати (inkjet printing) [1]. При этом струйная печать по своей универсальности, разрешении, скорости и доступности оборудования является одним из наиболее оптимальных методов. При этом подходы к получению соответствующих чернил разрабатываются с применением жидкофазных методов синтеза, в том числе золь-гель технологии [2,3]. Как известно, тонкие плёнки оксида ванадия(V) за счёт присущего данному материалу электрохромных свойств являются востребованными компонентами так называемых «умных» окон, дисплеев, светодиодов и пр. А воспроизводимость микроструктурных и функциональных характеристик подобных планарных структур может быть обеспечена применением современных печатных технологий. Таким образом, целью данной работы было изучение процесса формирования тонких плёнок V2O5 с применением алкоксоацетилацетоната ванадила и струйной печати. Синтез указанных комплексов был выполнен при частичном деструктивном замещении хелатных лигандов на алкоксильные фрагменты при контролируемой термообработке раствора ацетилацетоната ванадила в н-бутаноле. Процесс контролировался методами ИК-спектроскопии и УФ-спектрофотометрии, а реологические свойства полученных чернил были изучены с помощью ротационной вискозиметрии. Напечатанные оксидные плёнки исследовались с помощью растровой электронной, атомно-силовой микроскопии и с применением рентгенофазового анализа. Работа была выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект №20-33-90136).
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